
















































专利名称(译) 超声诊断设备、支架组件及控制该超声诊断设备的方法
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摘要(译)

本公开提供一种超声诊断设备、支架组件及控制该超声诊断设备的方
法。所述超声诊断设备包括：支架，被实施为支撑探头；对象传感器，
用于检测在所述支架周围的物理变化；电磁波传感器，用于检测在所述
支架周围的电磁波；以及控制器，用于基于来自所述对象传感器和所述
电磁波传感器的感测值来确定被支撑在所述支架中的探头的端口名称。
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